Tabena 5.2. Cnenudukanuja npeameTa

Cryaujcku nporpam : [IpumermeHa u komijyrepcka Gusnka

Ha3us npeamera: [IpumeHa miasmMe y HHIYCTPHjH U 3aIITUTH KUBOTHE CPEIIHE

HacraBuuk/nacraBaunu: bparucnas O6panosuh

Craryc npeamera: M300pan

Bbpoj ECIIB: 5

Ycaos: Hema yciosa

b npegmera

Jla yro3Ha CTyAEHTE ca OCHOBaMa pajia U3BOpa IIa3Me KOjU ¢€ KOPUCTE Y HHAYCTPUjHU U 3aIITUTH )KUBOTHE
cpenuHe.

Hcxon mpeamera

VYcBajame OCHOBHHX II0jMOBA BE3aHUX 3a I1a3Ma TexHosoruje. CTHIame OCHOBHUX 3Haha HEONXOAHUX Y
kopuihemy U3Bopa I1a3Me. YTI03HaBamke ca CHEKTPOCKONICKUM ypehajiuMa HeonmxoiHUM 3a npahiee npoieca y
ria3miu. [Ipunpema cryaeHara 3a NpakTHYHO KopuIhemhe Ma3Me y HHIYCTPH]CKAM MPOLIeCHMa U 3aIITHTH
KMBOTHE CPEAMHE.

Canp:kaj npeamera
Teopujcka nacmasa

1. TuMOBH eNEKTPUYHHX FACHUX NMPaXbemha (THIbaBa MPaKIHbCHha, KOPOHA, JIydHa MPaKibCHha, BAPHHUIA, PAJHO-
(pexkBeHTHa MpaXXkeba, MUKpOTalacHa Npaxmbewna) 2. EnementapHe peakiyje y mia3Mu; KOHTPOJIa U YIPaBJbamke
npouecuMa y ra3mu. 3. KBanurarvBHa 1 KBAHTHTAaTHBHA €JIEMEHTAIHA aHanu3a y cnekrpoxemuju 4. OOpana
MOBPILMHA I1a3MOM (CeueHhe ¥ 3aBapuBambe, OTBPIHbaBamke, TPETMaH MOBPLIMHA, Harpu3ame). 5. [IpuMena mna3me
y MHKPO- M HAaHO-TeXHOJIorHjama. 6. [1na3sma-xemMujcku mporiecu y Metanypruju. 7. [lnasMa kao U3Bop 3paycima
(pmyopecrientHe namrie, acepu). 8. EnekTpudHa npaxmemna y IPUPOIU U 3amTuTa o buX. 9. [lnasma u
TepMoHykieapHa ¢y3uja. 10. [acoBu "crakiene O6amre" u APyTH MITETHH FACOBY; IIa3Ma TpeTMaH racoBa (NOX,
SOx, COX) u ncnapspuBux oprackux jenumena (VOCs); 11. Enekrocratrnuku untpu u 030HH3aTOpH. 12.
[Tna3zma TpeT™MaH BoeHHX pacTBopa; 13. TpeTMaH omacHOT YBPCTOT U TEYHOT OTIA/A IIa3MOM (MEANIINHA,
(dapmaryja, xemujcka HHAyCcTpHja). 14. [Itazma-xeMujcka KOHBEp3Hja TOprUBa U T0OHjamke BOJIOHNKA; CHHTAC. 15.
[Tpumena rrazme y nponecuMa rnajbermba.

Hpakmulma Hacmaea

1. EnexTpu4HO racHO MpaXKmeme (IEMOHCTpaluja paja pasiHduTHX EJIEKTPUYHMX TaCHHUX MPaXmbEema Koja ce
KOpHCTe y JabopaTopujama). 2. Mepeme eNeKTPHYHIX KapaKTepUCTHKa JaMIle ca IIyIJboM KaToaoM. 3. Mepeme
SNICKTPUYHHUX KAPAKTEPUCTHKA OApHjepHOT MPaXmkemha Ha aTMOC(HEPCKOM NPHUTHCKY. 4. Mepeme KOHILEHTpaIHje
030Ha alCOPIILHUjOM yITpasbyOHuuacTor 3pauema. 5. JleMoHcTanuja MHTEpaKIyje Mia3a IlasMe ca pasInduTHM
MeTama.
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Bpoj yacoBa akTHBHe HacTaBe Teopnjcka HacTaBa: IIpakTnyna HacTaBa:
4 2 2

Mertone u3Bohema HacTaBe
[IpenaBama u ekCriepuMEHTAIHE BEXOeE.

Ymno3HaBame ca H3BOpUMa TUIa3Me KOjH e KOPUCTeE 3a pa3nnuute npuMmeHe. ExcriepumenTante BexxOe he ourn
npuaroheHe 0HOj TEMHU MPUMEHE TIa3Me Koja ce mpoydaBa Ha pakynrery. Ctyaentu he y Hajsehoj Mepu camu
W3BOJIUTH EKCTIEpUMEHTAIHE Bex0e, an y3 00aBe3HO MPUCYCTBO HACTABHUKA.




Ounena 3Hama (MakcuMaJHu 0poj moena 100)

MOeHa
IpeaucnurHe o6aBese 3aBpIIHU HCTTUT IocHa
aKTHUBHOCT y TOKY IIpeJaBama 10 MUCMEHHU UCIUT

40 YCMEHU HCTIT 50

TIpaKTUYHa HacTaBa

KOJIOKBHjyM-H

CeMHUHAp-H

Hauun npoBepe 3Hama MOTY OUTH pa3IMYUTH HABEJCHO Y TabelH Cy caMo Heke onuuje: (MMCMEHN HCIIHTH,

YCMEHU UCIIT, npe3eHTaqua npojeKTa, CEMHHApU UTA

*MaKkCHUMalHa nyxHa 2 cTpanune A4 ¢popmara




